
１．日時：平成19年11月7日（水）午後１時30分～４時30分
２．見学先および住所

株式会社日立国際電気　富山工場および半導体装置シス
テム研究所
http://www.h-kokusai.com/corporate/jbase_works.html
http://www.h-kokusai.com/corporate/jbase_laboratories.html
〒939―2393 富山県富山市八尾町保内2―1
代表電話（076）455―9111

３．日程

13 : 30 富山工場長挨拶
13 : 35 富山工場紹介（DVD）
14 : 00 富山工場見学
14 : 30 講演１
題目：半導体成膜プロセス開発の最前線
講師：半導体装置システム研究所　所長　国井泰夫氏

15 : 10 休憩
15 : 15 講演２
題目：半導体成膜プロセスにおける熱流体解析技術
講師：研究開発本部モノづくり技術開発研究所

半導体装置開発部　佐々木隆史氏
15 : 55 会社紹介・全体質疑応答
16 : 30 解散

参加費 会員・非会員共に無料
交通

JR八尾駅から送迎バスで約５分
富山空港からタクシーで約15分
JR富山駅からタクシーで約30分
JR八尾駅からタクシーで約５分

申込方法

官製ハガキ，FAXまたはE―mailで「日本設計工学会　北
陸支部　第76回　講演会・見学会」と題記し，氏名，勤務先，
連絡先住所，電話番号をご記入の上．下記の申込先にお申込
み下さい．なお，見学先と同業の方はお断りすることがあり
ます．
申込締切り
平成19年10月31日（水）
申込先

〒920―8667 金沢市小立野2―40―20
金沢大学　大学院自然科学研究科　内
�日本設計工学会　北陸支部
TEL : 076―234―4694，FAX : 076―234―4695，
E―mail : kinari@t.kanazawa-u.ac.jp

�日本設計工学会　北陸支部　第76回講演会・見学会
会 告


